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STATEMENT OF ORIGINALITY IN THAI 

1. วิทยานิพนธ์น้ีน าเสนอวิธีการสปาร์คซ่ึงเป็นกระบวนการใหม่ส าหรับใชเ้ตรียมอนุภาคนาโน
และฟิลม์นิกเกิลออกไซดเ์พือ่ใชง้านในการกกัเก็บพลงัแบบไฟฟ้าเคมี  

2. สามารถเพิ่มสมรรถนะในการกกัเก็บประจุไดโ้ดยการใชฐ้านรองที่มีความพรุนสูงและเตรียม
ดว้ยเงื่อนไขในการสปาร์คที่ดีที่สุด ซ่ึงไดน้ าเสนอไวใ้นการศึกษาคร้ังน้ีดว้ย  
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STATEMENT OF ORIGINALITY IN ENGLISH 

1. This thesis represents a sparking method, which is a relatively new method for 

fabrication of nickel oxide nanoparticles and nickel oxide films for battery-type 

electrochemical energy storage applications.  

2. Its charge storage performances can be improved by the use of a high porous 

substrate with an optimized sparking condition, which is also proposed in this 

study. 

 

 

 


